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Twoércy: dr inz. Mirostaw Plaza, dr inz. Justyna Keczkowska

dr hab. Matgorzata Suchanska, prof. PSk
dr inz. Radostaw Belka, Halina Wronka

dr hab. Elzbieta Czerwosz, prof. ITR

Politechnika Swietokrzyska
OSRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII

OFERTA TECHNOLOGICZNA

Przedmiotem oferty jest optyczny czujnik wodoru,
zawierajgcy warstwe aktywng naniesiong na odbijajace
podtoze umieszczone w obudowie, w ktérym $wiatlo jest
doprowadzane i odprowadzane §wiattowodami. Warstwe
aktywng stanowi nanokompozytowa warstwa weglowo-
palladowa, zbudowana z nanoziaren palladu osadzonych
w matrycy, stanowigcej jedna z alotropowych odmian
wegla. Korzystnie, aktywna warstwa naniesiona jest na
tasme metalowa lub na podtoze wykonane z krysztatu
nieprzezroczystego dla promieniowania podczerwieni.
Optyczny czujnik wodoru wedtug wynalazku
wykorzystuje zmiany warto$ci wspétczynnikéw
pochtaniania i odbicia aktywnej warstwy nanokompozytu
weglowo-palladowego w zakresie $redniej podczerwieni
od okoto 1300cm-1 do okoto 700cm-1 (okoto 8 pm -
14pum).

Stopien grafityzacji warstwy aktywnej zalezy od
parametréw technologicznych procesu ich wytwarzania.
Obecno$¢ wodoru w otoczeniu warstwy aktywnej
skutkuje jego zaabsorbowaniem w matrycy weglowej

i w konsekwencji uwodornieniem nanoziaren palladu
obecnych w warstwie. Uwodorniona warstwa
charakteryzuje sie wzrostem aktywnos$ci modow
wibracyjnych charakterystycznych dla uktadu wodoér-
pallad, przypadajacych na wyzej wymieniony zakres
widmowy promieniowania podczerwonego. Jest to
spowodowane zmiang struktury warstwy, co w
konsekwencji prowadzi do zmiany wspo6tczynnikéw
pochtaniania i odbicia.
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-rozwigzanie wykorzystuje wiasciwosci optyczne
nowo wytworzonego nanokompozytu weglowo-
palladowego. Materiat ten charakteryzuje sie
niewielky zawartoScig palladu, co obniza koszty jego
produkcji,

- urzadzenie wykazuje duzg czutosé i selektywno$¢
na obecno$¢ wodoru,

- praca czujnika wykorzystujaca zmiane
parametréw optycznych w zakresie podczerwieni w
obecnosci gazu jest bardziej stabilna, ze wzgledu na
mniejszg wrazliwo$¢ sygnatu optycznego na czynniki
zewnetrzne (np.: pola elektromagnetyczne,
temperatura),

- urzadzenie fatwe w obstudze

* Przemyst chemiczny, petrochemiczny- wszedzie
tam gdzie wymagana jest stata kontrola
poziomu obecno$ci wodoru

Poziom 4-Przeprowadzono walidacje technologii
w warunkach laboratoryjnych
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